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摘要(译)

根据本发明的用于微观操作的超声探头主要包括超声探头主体，细长管
状构件和弯曲手柄构件。超声波探头主体具有连接到软细长管的远端的
换能器组件，该软细长管从连接器延伸以连接到超声波观察设备，并且
具有安装在其管上的耦合器。换能器组件和管穿过细长管状构件。把手
构件连接到管状构件的近端，并包括用于将联接器联接到把手构件的联
接机构，使得联接器可以自由地脱开。
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